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Urzadzenie do ortogonalnej rysunkowej inwentaryzacji
obiektow technicznych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do ortogonalnej rysunkowej inwentaryzacji obiektéw
technicznych.

Znane urzadzenia do rysunkowej inwentaryzacji obiektédw technicznych zawieraja tradycyjna aparaturg
miernicza w postaci aparatéw niwelacyjnych teodolitéw, lat, wegielnic i tym podobnych. Rysunki rzutéw
poziomych ortogonalnych wykonywane s3 takze metoda zdjec¢ stolikowych po zalozeniu stalej bazy. Doko-
nuje si¢ wcigcia geodezyjne do charakterystycznych punktéw zdejmowanych w rzucie i okreslonej skali
sytuacji przestrzennej obiektu technicznego oraz wrysowuje si¢ kazdorazowo na arkuszu rysunkowym
kierunki celowania i jednocze$nie je oznacza, gdyz w punktach przecigcia prostych celujacych odwzorowane
zostaja w skali rysunku rzuty ortogonalne charakterystycznych punktow obiektu. Przy stalej bazie zmniejsza
si¢ dokladnoé¢ odwzorowania bocznych lewych i prawych punktéw odwzorowywanego obiektu techni-
cznego ze wzgledu na bardzo ostre katy przecigcia odpowiadajacych sobie promieni celujacych.

Znane jest tez z polskiego opisu patentowego Nr 37 620 urzadzenie do graficznego pomiaru profili
skladajace si¢ z posiadajacej w dowolnym miejscu punkt obrotu belki, do kt6rej umocowane sg dwie lunety, z
ktorych jedna jest nieruchoma w plaszczyZznie poziomej, a ruchoma w plaszczyznie pionowej, druga luneta
za$ jest ruchoma zaréwno w plaszczyZnie pionowej, jak i poziomej i sprz¢zona jest sztywno z wodzidiem
wchodzacym do suwaka ruchomego wzdtuz prowadnicy rownoleglej do osi optycznej lunety nieruchomej w
plszczyinie poziomej. Suwak polaczony jest sztywno z ptytka zaopatrzong w znaczek stuzacy do zaznacza-
nia obrazu punktu mierzonego na papierze.

Dzialanie znanego z polskiego opisu patentowego nr 37 620 urzadzenia polega na tym, Ze na stoliku
mierniczym z rozpi¢tym arkuszem papieru umieszcza si¢ przyrzad ustalajac punkt obrotu belki w punkcie
obrazujacym na papierze stanowisko wykonywania zdjecia. Obie lunety skierowywuje si¢ przez poziomy
obr6t belki na mierzony punkt, po czym przesuwajac suwak wzdiuz prowadnicy ustawia si¢ znaki Swietlne
obu lunet tak, aby pokryly si¢ w punkcie mierzonym a woéwczas na papierze zaznacza si¢ obraz punktu
mierzonego w miejscu gdzie znajduje si¢ znak na plytce polaczonej z suwakiem. Rozwiazanie to wymaga przy
kazdorazowej zmianie odleglosci wcigcia w przéd, skorygowania ostrosci znakéw swietlnych wysylanych
przez lunety. ~

Istota wynalazku polega na tym, Zze w urzadzeniu do ortogonalnej rysunkowej inwentaryzacji obiektéw
technicznych zawierajacym belk¢ posiadajgca w srodku punkt obrotu, do ktérej na jednym koncu zamoco-
wana jest luneta optyczna ruchoma zaréwno w plaszczyznie pionowej jak i poziome;j i sprz¢zona sztywno z
prowadnica wchodzaca do wodzidia ruchomego wzdhuz prowadnicy, na przeciwleglym niz luneta optyczna



) | : 117280

koncu belki zamocowana jest prostopadle do belki rura laserowa ciaglego dziatania nieruchoma wzgledem
belki w plaszczyZnie poziomej, a ruchoma w plaszczy#nie pionowej. Wodzidlo ruchome wzdtuz prowadnicy
polaczonej z luneta optyczng potaczone jest obrotowo i przesuwnie z przykladnica zwigzang sztywno z
suwakiem przesuwnym na prowadnicy prostopadiej do belki i potaczonej z nia sztywno pomigdzy punktem
obrotu belki, a miejscem zamocowania lunety optyczne;j. Na przeciwlegltym niz wodzidlo koricu przyktadnicy
umieszczony jest znaczek do wyznaczania rzutu odwzorowywanego punktu na ptaszczyzng stolika mierni-
czego. Rura laserowa, luneta optyczna i suwak przykiadnicy zaopatrzone s3 w §ruby blokujace ich potozeniei
Sruby mikroposuwu precyzyjnego ustawiania ich polozenia.

Pomiar inwentaryzacyjno rysunkowy jako ortogonalny rzut sytuacji przestrzennej odwzorowywanego
obiektu na plaszczyzng zwykle pozioma, dokonywany przyrzadem wedlug wynalazku jest szybki, umozliwia
kontrol¢ optyczng wykonywanego rysunku, pozwala na zdejmowanie wszelkich punktow niedostepnych lecz
widocznych. Obrotowa baza pozwala na uniknigcie wcigé bocznych gdyz wszystkie sa czolowe. Inwentaryza-
cja rysunkowo ortogonalna przyrzadem laczy w sobie zalety metod istniejacych i stosowanych, a rysunek
rzutu obiektu powstaje bez jakichkolwiek zb¢dnych linii konstrukcyjnych. Zastosowanie rury laserowe;j
eliminuje konieczno$¢ kazdorazowej korekcji ostrosci wysylanego sygnatu.

Urzadzenie do ortogonalnej inwentaryzacji rysunkowej obiektéw technicznych wedtug wynalazku jest
uwidocznione w przykiadzie wykonania na zalaczonym rysunku, ktéry przedstawia widok urzadzenia w
plaszczyZnie poziome;.

Urzadzenie skiada si¢ z belki 1 posiadajacej punkt obrotu 8 umieszczony w dowolnym punkcie arkusza
papieru umocowanego na rysownicy stolika mierniczego. Punkt 8 obrazuje w skali odwzorowanie polozenia
stanowiska urzadzenia. Belka 1 polaczona jest w punkcie 21 na konicu belki 1 z rurg laserowg 3 ciagkgo
dziatania malej mocy tworzac z nig kat prosty, a ruchoma w plaszczyznie prostopadiej do belki 1. Wigzka
laserowa wysytana przez rurg laserowg 3 kierowana jest do punktu odwzorowywanego 22 przez obrét belki 1
dookota punktu obrotu 8i przez obrét rury laserowej 3 w plaszczyznie pionowej. Potozenie rury laserowej 3w
plaszczyZnie pionowej blokowane jest §ruba blokujacg 11. Rura laserowa 3 zaopatrzona jest w §rub¢ 14
stluzaca do dokiadnego skorygowania polozenia wiazki lasera na odwzorowywanym punkcie po uprzednim
zablokowaniu sruba blokujaca 11.

Na przeciwlegltym niz rura laserowa 3 koricu belki 1 w punkcie 23 umocowana jest luneta optyczna 2z
krzyzem sygnalowym na osi optycznej uruchamiana w plaszczyZnie pionowej, po zwolnieniu jej $ruba
blokujaca 10, a w plaszczyZnie poziomej przez posuw przykiadnicy § zwiazanej obrotowo i przesuwnie z
wodzidlem 4, przez ktére przechodzi prowadnica 17sztywno potaczona z lunetg optyczna 2. Luneta optyczna
2 zaopatrzona jest $rube 13 ulatwiajgca precyzyjne wycelowanie po uprzednim zablokowaniu $rubg bloku-
jaca 10. Suwak 6 przykiadnicy § zaopatrzony jest w §rubg blokujaca 12 potozenie suwaka 6 na prowadnicy 7
prostopadiej do belki 1i sztywno do niej zamocowanej w punkcie 24 podozonym pomig¢dzy punktem obrotu 8
belki 1 i sztywno do niej zamocowanej w punkcie 24 polozonym pomi¢dzy punktem obrotu 8 belki 1, a
punktem 23 zamocowanej lunety optycznej 2. Suwak 6 zaopatrzony jest w mikroposuw 13 stuzacy do
precyzyjnego ustawiania lunety optycznej 2, w plaszczyZnie poziomej po uprzednim zablokowaniu suwaka 6
$rubg blokujaca 12. Na przeciwleglym niz wodzidlo 4 koficu przykiadnicy § umieszczony jest znaczek 9
wyznaczajacy polozenie rzutu punktu odwzorowywanego 22 w skali odwzorowania. Na belce 1 umieszczona
jest poziomica 16.

Sposdb uzycia przyrzadu polega na umieszczeniu go na zwykle spoziomowanej poziomica 16 rysownicy
stolika mierniczego, na ktdrej napigto arkusz rysunkowy i ustaleniu punktu obrotu 8 w punkcie obrazujacym
w skali odwzorowania stanowisko pomiarowe. Ustalenie punktu obrotu 8 na rysownicy stolika nastgpuje
przez wkrecenie igly urzadzenia ustalajacego 30 w punkcie 8. Nastegpnie promieth laserowy lunety celujacej 3
skiecrowywuje si¢ do punktu 22, kt6ry zamierzamy odwzorowa¢. Osiagamy to przez obrét belki l (bazy
przyrzadu) w plaszczyinie poziomej dookola punktu 8 i luneta 3 w pionie.

Przesuwajac suwak 6 wraz z przekiadnica § skierowywujemy krzyz wewne¢trzny lunety 2 na érodek
sygnalu 22 wysylanego przez lunet¢ 3. Wéwczas w punkcie 9 wyznaczony zostaje ortogonalny rzut odwzoro-
wywanego punktu na plaszczyzng stolika mierniczego w skali odwzorowania przyrzadu.

W ten spos6b powtarzajac powyzsze czynnoéci dokonuje si¢ odwzorowania dowolnej iloéci nast¢pnych
punktéw odwzorowywanego obiektu technicznego znajdujacych si¢ dookola stanowiska pomiarowego.
Suma tych punktéw odpowiednio polaczonych daje ortogonalny rzut zdejmowanej sytuaciji przestrzennej na
plaszczyzng stolika mierniczego.

Przy zdejmowaniu wigkszych zalozefi technicznych nawiazuje si¢ do nowego stanowiska, celujac przy-
rzadem do sygnatu ustawionego w nowym stanowisku. Zaznacza si¢ je na arkuszu odwzorowujacym sytuacije
przestrzenng, a po przeniesieniu urzadzenia na nowe stanowisko orientuje si¢ rysownice stolika wraz z
rysunkiem wcinajac si¢ do sygnalu ustawionego w poprzednim stanowisku, tak jak to ma miejsce przy
tradycyjnych zdjeciach stolikowych.
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Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do ortogonalnej rysunkowej inwentaryzacji obiektéw technicznych zawierajace belk¢
posiadajaca w srodku punkt obrotu, do ktérej na jednym koficu umocowana jest luneta optyczna z
wewngtrznym krzyZzem celowniczym ruchoma w plaszczyZnie poziomej i pionowej i sprz¢zona sztywno z
prowadnica wchodzaca do wodzidta ruchomego wzdtuz prowadnicy, znamienne tym, ze na przeciwleglym niz
luneta optyczna (2) konicu belki (1) zamocowana jest prostopadle do belki (1) rura laserowa (3) ciagkego
dziatania nieruchoma wzgl¢dem belki (1) w plaszczyZnie poziomej, a ruchoma w plaszczyznie pionowej, przy
czym wodzidlo (4) potaczone jest obrotowo i przesuwnie z przykladnica (§) zwiazang sztywno z suwakiem (6)
przesuwnym na prowadnicy (7) prostopadiej do belki (1) i polaczonej sztywno z belka (1) pomigdzy jej
punktem obrotu (8), a miejscem zamocowania lunety optycznej (2), a na przeciwlegtym niz wodzidio (4)
koricu przyktadnicy (5) umieszczony jest znaczek (9) do wyznaczania rzutu odwzorowywanego punktu (22)
na plaszczyzng¢ stolika mierniczego.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, e rura laserowa (3) zaopatrzona jest w §rubg blokujaca
(11) i $rub¢ mikroposuwu (14), luneta optyczna (2) zaopatrzona jest w Srube blokujaca (10) i §rubg
mikroposuwu (13), za$ suwak (6) przykladnicy (5) zaopatrzony jest w srub¢ blokujaca (12) i $rubg
mikroposuwu (15).

27




	PL117280B2
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


